	Rozkład zajęć
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna - stacjonarne – semestr letni - Studia II stopnia, I rok
Zakres od 09-03-2026 r.   do   15-03-2026 r.
Rozkład obowiązuje od 16.03.26

	

	

	

	Grupy: grupa wykładowa nabór 2025/2025L, grupa audytoryjna nabór 2025/2026L, grupa laboratoryjna nabór 2025/2026l


	Poniedziałek
	
	Wtorek
	
	Środa
	
	Czwartek
	
	Piątek

	08:00 - 10:35
	
Ćw. Identyfikacja szkodników roślin
grupa laboratoryjna 
140 LESZCZ. 7
	
	09:30 - 10:20
	Wy. Żywienie roślin a ich odporność
Grupa wykładowa 
21 CIW
	
	08:00 - 10:35
	Ćw. Identyfikacja czynników infekcyjnych
grupa laboratoryjna 
342 LESZCZ. 7
	
	Brak zajęć
	
	
Brak zajęć

	10:45 - 11:35
	Wy. Przedmiot do wyboru 1
GMO- aspekt społeczny 
grupa wykładowa
140 LESZCZ. 7
	
	10:20 - 11:30
	
Ćw. Żywienie roślin a ich odporność
Grupa laboratoryjna 
21 CIW
	
	11:30 – 13:00
	Ćw. Język obcy specjalistycznych 
Ang.
Grupa laboratoryjna 

	
	
	
	
	
	

	11:40 - 12:30
	Wy. Organizacja kontroli fitosanitarnej
grupa wykładowa 
342 LESZCZ. 7
	
	11:30 - 12:20
	Wy. Ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi
Grupa wykładowa 
22 CIW
	
	13:15 - 14:05
	Wy. Ochrona upraw przed chwastami
grupa wykładowa 
31 CIW
	
	
	
	
	
	

	13:15 - 14:45
	Ćw. Język obcy specjalistycznych 
ros., niem.
Grupa laboratoryjna 

	
	13:00 - 13:50
	Wy. Przedmiot do wyboru 2
Interakcja owady-środowisko
grupa wykładowa 
342 LESZCZ. 7
	
	14:15 - 15:25
	Ćw. Ochrona upraw przed chwastami
grupa laboratoryjna
31 CIW
	
	
	
	
	
	

	15:00 - 15:50
	Wy. Przedmiot do wyboru 3
Rolnictwo zrównoważone
grupa wykładowa 
110 CIW
	
	14:00 - 15:10
	Ćw. Przedmiot do wyboru 2
Interakcja owady-środowisko
grupa laboratoryjna 
342LESZCZ. 7
	
	16:00 - 16:50
	Wy. Zrównoważona ochrona roślin
grupa wykładowa 
342 LESZCZ. 7
	
	
	
	
	
	
	

	16:00 - 16:50
	Ćw. Przedmiot do wyboru 3
Rolnictwo zrównoważone
grupa audytoryjna 
110 CIW
	
	
	
	
	17:00 - 19:35
	Ćw. Zrównoważona ochrona roślin
grupa laboratoryjna 
342 LESZCZ. 7
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